Piiloha 3 - Dodavka zafizeni pro Laboratoi mikrofluidiky — technicka specifikace

Tato technickd specifikace definuje pozadavky na dodavku zafizeni pro mikrofluidni
laboratof, véetné zatizeni pro vyrobu mikrofluidnich modeld (PDMS ¢&ipQ) a pro montaz a
fizeni mikrofluidnich fluidnich okruhd. PoZadovana doddvka zahrnuje dopravu, instalaci,
uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy na kazdém zafizeni. Shoda s pozadovanymi
parametry musi byt prokazana prostfednictvim technickych listl, protokoll méFeni,
fotografii nebo podobnych dokumentl, aby bylo zajisténo, Ze jsou nabizeny pouze
testované a funkcéni produkty a nikoli pFistroje, které jsou stale ve vyvoji nebo ve fazi
prototypu.

Konkrétni pozadované technické parametry jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

1. Zafizeni pro vyrobu Zarizeni musi umoznovat vyrobuo 2D hlavnich forem
hlavnich forem pro &ipy pomoci negativm’gh, fotvorezistu. Dodavka ,m,usi
PDMS obsahovat nasledl:IvaCI poIozky, (1.1-1.3) s rrjinimalfumi

parametry dle nize uvedenych specifikaci. Musi se
jednat o uceleny fetézec, ktery umoznuje navaznost
véech krokd celého vyrobniho procesu (aplikace
fotorezistu, tepelna stabilizace, vytvoreni formy dle
masky - testovaci maska soucasti dodavky).

1.1. Spin coater Minimalni otacky disku: 12000 ot./min., vcetné
vakuového sklicidla, zafizeni pro polohovani waferu
(minimalni prmé&r 100 mm), vyjimatelnd vlozka
procesni komory.

1.2. Topna deska Topna deska vhodna pro tepelnou stabilizaci fotorezistu
naneseného rotacnim nanasecem, teplota: min. 450
°C.

1.3. UV lampa Pro aktivaci fotorezistu a vytvoreni hlavni formy.
Vinova délka: 365 nm, Sifka pasma mensi nez 10 nm,
nastavitelny vykon, minimalné 150 W, dosazitelné
rozliSeni minimalné 3 pm, Zzivotnost LED minimalné
5000 hodin.

1.4. Prislusenstvi Chemikalie a nastroje pro testovani vyroby forem ¢ipl
ve dvou nebo vice rtiznych tloustkach.

2. Zarizeni pro vyrobu Zarizeni musi umoznovat vyrobu 2D PDMS (\fipl?l pomoci

&ipt PDMS forem \{ytvoreny(,:h na zarizeni ,speC|f|_I,<qvaneQ1 v bodé
1. Dodavka musi obsahovat nasledujici polozky (2.1-
2.5) s minimalnimi parametry dle specifikace nize. Musi
se jednat o uceleny retézec, ktery umozni navaznost
véech krokd celého vyrobniho procesu (odliti modelu,
vycCisténi, pripevnéni k podkladu).

2.1. Vytvrzovaci pec Vhodnd pro vytvrzovani PDMS. Schopnost vytvrdit
alespon 2 chipy soucasné.

2.2. Exsikator Vhodny pro odplynéni PDMS po smichani.

2.3. Ultrazvukovy ¢&isti¢ | Ultrazvukovy Cisti€C pro Cisténi vzorkl PDMS a
mikroskopickych sklicek, minimalni vykon: 50 W.

2.4. Plazmovy ¢isti¢ Zatizeni pro efektivni ¢isténi povrchiG PDMS pomoci
plazmové technologie. Minimalni vykon: 300 W,
minimalni tlak: 300-1500 mTorr. Rozméry komory
minimalné 120 mm v priméru. Nastavitelny vykon.
Vcetné vhodné vakuové pumpy s regulatorem vakua.

2.5. P¥islusenstvi Sada chemikalii a nastroji nezbytnych pro testovani




vyroby chipl v minimalné 2 rdznych tloutkach.

Zarizeni pro direct laser
writing (Direct laser
writing system)

Systém pro bezmaskovou litografii (maskless
lithography). Expozi¢ni plocha min. 100 x 100 mm,
vinovéa délka 375 nm, tloustka substratu od 250 um do
10 mm (minimalni dosah), maximalni velikost paprsku
5 um, maximalni opakovatelnost: 10 nm, nastavitelny
vykon laseru, min. Zzivotnost laseru 4000 hodin,
napajeni 220- 240V

3.1. Vicetrovinovy
zarovnavaci systém

Dodatec¢né vybaveni zafizeni pro zafizeni direct laser
writing. Systém pro méteni vzork( na mikroskopu s
vicelrovnovym zarovnanim pro laserovou
bezmaskovou litografii. Pfesnost vyrovnani: 3 ym.

Systém laminovani
suchych folii (dry film
laminator)

Systém laminovani, navrzeny pro vyrobu
mikrofluidnich forem s fotorezistem, LCD ovladaci
panel, nastavitelnd teplota az 140°C, variabilni
nastaveni rychlosti, ovladani pohybu vpred/vzad.

4.1. Prislusenstvi

Chemikalie pro vyrobu forem, vcetné suchych félii v
riznych tloustkach a odpovidajici vyvojky.

Mikrofluidni Fidici
jednotka pritoku

Ridici jednotka pro regulaci tlaku a pritoku, se 4
kandly, pracujici v rGznych rozsazich 0/2000 mbar a -
900/1000 mbar, véetné pneumatického filtru. Vcetné
softwarového rozhrani. Zafizeni a jeho pfislusenstvi
musi byt uréeno pro pouziti v kombinaci s
mikrofluidnimi Cipy vyrobenymi PDMS technologii
(polozky 2 a 3).

5.1. Kompresor

Kompresor vhodny pro mikrofluidni Fidici jednotku
pratoku, maximalni hlu&nost 35 dB(A), maximalni tlak
minimalné 8 bar.

5.2. Vyvéva

Vakuova pumpa vhodna pro mikrofluidni ridici jednotku
pratoku, maximalni hluénost 42 dB(A), minimalni
podtlak 20 mbar.

5.3. Pritokové senzory

1. Pracovni rozsah 0 az 80 pL/min (vodné roztoky),
kompatibilita s mikrofluidni fidici jednotkou
pratoku (poloZka 5), véetné softwarového
rozhrani.

2. Pracovni rozsah 0 az 1000 pyL/min (vodné
roztoky), kompatibilita s mikrofluidni Fidici
jednotkou pritoku, véetné softwarového rozhrani.

3. Coriolisdv prdtokovy senzor, pracovni rozsah 30
g/h az 30 kg/h, kompatibilita s mikrofluidni Fidici
jednotkou pritoku, véetné softwarového rozhrani.

4. CoriolisQv pritokovy senzor, pracovni rozsah 1 g/h
az 2000 g/h, kompatibilita s mikrofluidni Fidici
jednotkou pritoku, véetné softwarového rozhrani.

4.1. Prislusenstvi

e Bezpfirubové fitinky: PFA matice pro 1/16" hadicky
s ETFE objimkami (10 ks).

e Adaptéry na ostny: 1/4"-28 zavit na 3/32" OD ostnu
(10 ks).

e Hadickové adaptéry: Pneumatické kfizové a T-kus
adaptéry pro trubky o prdméru 6 mm.

e Pneumatické hadice: 7 mm ID

e Ovladaci ventily: Pakovy pneumaticky ovladaci
ventil (6 mm nastrény, 10 bar).




Mosazné adaptéry: Zastrckové a zasuvkové
adaptéry pro pripojeni.

PTFE hadice: Na&hradni role 1/16" OD x 1/32" ID
(min. 50 metrd).

Pritokové odpory: PEEK hadi¢ky s riznymi vnitfnimi
priméry pro fizeny pritok - 50 pm, 65 pm, 100 pm,
175 um, 250 ym (vice délek).

Multiplexer distribucni systém (1 ks), recirkulacni
systém multiplexeru (1 ks), stojan na zasobniky (15
a 50 ml), rozdé&lovale, pratokové odpory,
vzduchové pasti zavit 1/4"-28, prechodky pro 1/16"
hadicky na 1/4"-28

Rozdé&lova¢ prlitoku s minimalné 13 porty, ptipojeni
se zavitem 1/4-28 pro hadicku 1/16 vnéjsiho
priméru, véetné zaslepek (x10) a PTFE pasku pro
utésnéni, kompatibilita s mikrofluidni Fidici
jednotkou pritoku.

Mikrofluidni nastroje: Rezacka hadic

6. Skoleni

Skoleni pro minimalné 2 osoby v oblasti obsluhy
véech zafizeni, jejich udrzby, bezpeénosti. Skoleni
musi obsahovat ukazku vyroby PDMS ¢&ipl s
vyuzitim dodanych zafizeni (polozka 1-4) a ukazku
vyuziti PDMS v kombinaci s Fidici jednotkou pro
regulaci tlaku a pritoku (polozka 5).




